POLSKA
RZEGZPOSPOLITA
LUDOWA

OPIS PATENTOWY

90 632

Patent dodatkowy

do patentu
Zgloszono:
Pierwszeﬁstv;ro:
URZAD
PATENTOWY
PRL Opublikowano:

29.VI.1965 (P 109 767)

BIBLIOTEKA

25.V.1968

Kl 12i, 17/45

Urxedu Putentewego
Potsting DBtTssanti ley Latevy

UKD
661.231+661.8...54

Wspoéltworcy wynalazku: dr Halina Leszczynska, mgr inz. Henryk Lich-
tensztejn, mgr inz. Maria Kaczorek, inz. Bro-
nistaw Piagtkowski, mgr inz. Anna Jaskolska,
inz. Wiestaw Cieslewski, Tadeusz Dgbrowski

Wiasciciel patentu: Centralne Laboratorium Kopalnych Surowcéw Che-

micznych, Warszawa (Polska)

Sposob oddzielania szeSciofluorku siarki od czterofluorku siarki
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W procesie bezpoSredniej syntezy zwiazkéw fluo-
rosiarkowych z fluoru i siarki powstajg gazy za-
wierajgce latwe do usuniecia na drodze rozkiadu
termicznego SFZ, SZFZ, Ssz, oraz w gléwnej mie-
rze szeSciofluorek siarki i czterofluorek siarki.

Ze wzgledu na odmienne zastosowanie szeScio-
fluorku i czterofluorku siarki na skutek réznicy
we wlasno§ciach chemicznych, fizyko-chemicz-
nych, elektrycznych, toksycznych itp. konieczne
jest dokladne ich rozdzielenie.

Znany jest sposO6b rozdzielania sze$ciofluorku
siarki i czterofluorku siarki z gazéw poreakcyj-
nych syntezowych jedynie na drodze destylacji lub
hydrolizy czterofluorku siarki. W tym ostatnim
przypadku otrzymuje sie wylacznie sze§ciofluorek
siarki.

Spos6b wedlug wynallazku polega na rozdziele-
niu sze$ciofluorku siarki od czterofluorku siarki
na weglu aktywnym w temperaturze od —30°C do
—45°C z wykorzystaniem réznicy w zdolno$ci ad-
sorbeji poszezegdlnych fluorkéw siarki. Obrébce
tej poddaje sie gazy otrzymane w procesie syntezy
zwigzkow fluorosiarkowych, po pirolitycznym roz-
ktadzie S,F,,, SF, i S,F,.

W tych warunkach na adsorbencie wydziela sie
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czterofluorek siarki a przez adsorber przechodzi
niezaadsorbowany szeSciofluorek siarki, zanieczy-
szczony ewentualnie jedynie gazami obojetnymi,
ktory kieruje sie do zbiornikéw ci$nieniowych.
Czterofluorek siarki odzyskuje sie w procesie o-
kresowej regeneracji adsorbenta. Regeneracje te
przeprowadza sie¢ przez ogrzewanie do temperatury
umozliwiajgcej wtdérne zdesorbowanie gazu. Tem-
peratura ta wynosi —10 do 0°C.

Szczgtkowe zanieczyszczenia poza inertami za-
warte w szeSciofluorku siarki usuwa sie przez
hydrolize za pomocag roztworu lugu sodowego.

Zastrzezenie patentowe

Sposdb oddzielania szeSciofluorku siarki od czte-
rofluorku siarki z gazéw poreakcyjnych uzyska-
nych w wyniku syntezy fluoru i siarki znamienny
tym, ze wymienione gazy po pirolitycznym rozkla-
dzie S,F,,, SF, i S,F, poddaje si¢ adsorpcji na
weglu aktywnym w temperaturze od —30°C do
—45°C, po czym zaadsorbowany czterofluorek siar-
ki desorbuje sie w podwyzszonej temperaturze, za$
szeSciofluorek siarki po przejéciu przez adsorbent,
oczyszcza sie ewentualnie od zanieczyszczen inny-
mi fluorkami za pomocg roztworu lugu sodowego.
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